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Kód projektu: FW06010019 
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Cíl projektu: Cílem projektu je osvojení technologie depozice vrstev z plynné fáze (Chemical Vapour 

Deposition) a technologie depozice atomárních vrstev (Atomic Layer Deposition) a její aplikaci v přesné 

optické výrobě. Náplní projektu bude osvojení výroby a depozice základních geometrických tvarů 

skleněných substrátů a jejich porovnání se současnou konvenční výrobou, a to z hlediska spektrální, 

mechanické odolnosti, čistoty a ekonomiky celkové výroby. Výsledky projektu určí dlouhodobý 

technologický směr společnosti Meopta v oblasti nových výrobních přístupů vedoucích k obohacení 

výrobního portfolia. 


